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A method for forming an LDD of a 
semiconductor device is described. A substrate 
having a polysilicon layer thereon is provided, 
wherein the polysilicon layer comprises a first 
region and a second region. A photoresist layer 
is formed on the polysilicon layer for exposing 
the first region and covering the second region. 
The photoresist layer covering the second region 
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comprises a middle portion and an edge portion, 
wherein the middle portion is thicker than the 
edge portion. Then, an implantation process is 
performed by using the photoresist layer as a mask 
for forming a source/drain in the first region of 
the polysilicon layer and forming a LDD in the 
polysilicon layer covered by the edge portion of 
the photoresist layer. 




9886twf.ptd 



* 3 I 



mm 



£ & # * 'I * % =- + eg ^ £ - *S flfc 



jut 



* t f £ ft 



is. 



E3 - □#IMflt£.4fee.4)P#;W'H*h: 



4* 



^# a & 




9886twf .ptd 



I4| 



L - ®tytLW (1) 

& *n m. M z . & m 

^ & w & % m ifc - m. 



7t #- 41 # *fc & 




(Lightly Doped Drain » LDD ) # ift >5r « 3- ft M A % 
Ifr — %t fa Sk ( L o vj Temperature Poly-Silicon > 

LTPS) ?4 m t a s a it(Thin Film Transistor » TFT) ^ & # & 
«. « # *L it 3r » a A ^ ft ^ ft ( M 0 S ) 
«. 4* 60 £L it 3r ifc • 

& ■ & #f 



4s # l& 



3. £ a 9 a ^|Hf £ m. & #r # J5'J ^ - & # ft 60 # B a a 
?# m € a s a It (Amorphous Silicon TFT)4£#f ' * € -f s 



f a i| i'J200cni2/V-sec a J: • S *b »T & 



f 7C # 



flfc # H * ' m a $ if (Aperture Ra t i o ) it ffn if ^ m tt> ti 



7U 



**T«if**Pf&-JiS*&«2&.fillS) $ & f; s a I* jg. JSJ & it ^ J& 

_L ' A ts & fr a a a © 4& 60 # 4± JSL * 5. ' tit 4f- 

fi> 4& l£ it /& * A ti P?" ' IS Jtb *t it * * *St # a a a ^ $ m € a B a 

a 9 a m ^ n fa iti tf- £ ' & fiv -t fa >3. £ B a a & $ m % a a a It #L 



a a a M ^ H A % & $ 



4 £S - fylft Jklk % ft Mh > # #J i§ 



fa £ B a a & m € a a a it «. B a a iii 7F n jf. & *L m a -f ^ 

fit 01 # ^ it # ' ffl ID 4@ it B 9 a(Sol id Phase 
Crystallization » SPC) & jg • 4s^i£4$ftl00 0,£60i^>& 
t ^IT ' <>£> $ 4£ ffl I & Jfe ^ 60 jG % & fa. • & ^ ;S ^ & 4& 
4- th 3*. *fc & iS. # _L if # ' JL ^ i X. t ^ Ff< IJ T ' ® A 





9886twf.ptd 



¥51 



i » & Wt£W (2) 

«^#2i3»t - 0 ilb i& ^- Jfe % Jk >b 2! fl& & • 4l & * ^ ^ 
& ft & Jk ' « f It M a a a ^b(Laser Crystallization) ^ 
^-7-^*|-iE^c(Excimer Laser Annealing > ELk) M & Ik 

# a a a % . ffl $ # if # B B a ^ it *f # & £ 

i *f & a B a & h % a* ' ^ jm ^ i ^600 i a T ^ I ^ ^ I 

• m xtb - & $ m t B 9 a ft «. B B B m ^ n #r a§ s& & 4& & & 

ffl ' t # « I # iB A K t S fe ' 



£ a 



9 1 A ffl J. $ 1 D SJ 0\ 7F ' * *fr ^ f £o — jf£ ^ a £ a B ^ 

& -& € & it ^ if # m v&. # 5*5L it as. a -g'j « 7F $ 

If #- m % 1 A ® > >fc - & 1 0 0 _L ^ /ft - si $ -ft 

^#102 • * t ' ^ £ B a a ^ >§ i o 2 ^ >r vt & -r & *>j « - t* 

«■ © X %. & M M ft. ft Ifc & falOQ ±- - # a B a ^ # ( 4t 7F ) 

# «! & £ b b b ^ $ & ^ & , # a - & & 4k m %L m. u %: & & £ 

BB >f 1 0 2 • 

& ,' t* # 83 % 1 B ffl • -fr&*U00-_t*&# 1 -H#4t4L 

& ia # l o 4 • *tifcia^l04'i»4k*d{^^^^j*tt/«.^ 

10 6 » a >£. 4l fa ia * 1 0 4 Jt 3t 4l £ B B a ^ ># 1 0 2 t tiL ^ 
-7- ' ffij^^c. — ^^/«.^102a/102b • 



' ft # as $ i c 



Jff 5fc IB. ,# 1 0 4 & Efc 4l & • >j5e. * 



*U00_L*#;fc-#&tft/|108 ' & £ 10 2a/ 10 2b ° 

^ ' & m & j§ ins jl m & — ffl fewo - 



ft # .as ^ 1 D SI '43LJ&4fc*108_L*&/fc;$5--ffl&'rt4L5fc 

ia >§ 1 1 2 ' ^- # 4k ^ ib w & 1 1 0 a 3t ^ ^ ^, & # ^ at ^ d 



9886twf .ptd 



161 



&wnw (3) 



^ +i ^ # ^ 1 1 4 - a ^ ^ it W- ft 1 1 4 a ni) 1 1 0 ft Jt 

4^ 4 *i ^ «fc -7- ' ft % & — & # l o 3 • t ' 




1 0 2 / 1 0 2 alfe##^^103^ m #3 £P V? %h 7t # — 
it it HI 02c ° 

ID itb ' 'f ^ ^ & & # & & € B a a 



If # & 

^ * * # it & f- & m. u & =k m -f- fa ^ it m. • s iibi 

# 5* 4ft £ ^ Jl • # #J 4: ' ^^L^t^-Hm^n^SL 



j. ± 45 £ ' ft it & m m / «. fa in 4s # ^ a 

?t 5. * it Hi ' IMF ♦ 70 # tt f A ± tfh Ml ° 

m n % 



# m 
m # 



# m >8L fa &} U it 5- & ' « 23L 4 § £° £ a a a & 



a 



m a i§ ^ 15 



It # $1 fa #>J ffl #j it & m m m ft -k. m -7- fa ^ jb -fr M 




4£ f£ it # ' a *^ * S *P a £ a a a <g? ?4 

fa m m ^ & it m. m & % % n ^ ^ % u 



a 
aa 



^ If # 

X. «g 



^ t ii ^ * ' a >fe ^ ft/afe w& if # # fa f& & m 




9886twf.ptd 



* 7 1 



i * $twmw (4) 

& M £b - & 4& • >S £ a a a ^ f4 ^ t a a a ft # & «. 

#J £ it 3" • itb 3" 4& -T & - * ' ft tlfe-L6^^ 

* - £ a a a v# ' X it £ fa & /# ft % - % - g a A - £ — 
(A 0 ^ # ^ t ' ^ /& ifc £ a a a M ^ ^ & # IT & &. 

_l # - # a a a ,# > it j. #ij m - f m ej x m m. a m # & 

&&ttyt#^4£ • # it *f - «. « £1 M a a 

£ 41 A £ a a a £ • ^ ^ j& £ a a a ^ * 4L & • ^ # Ja /f X & 

j& - & ia ,# ' JiJL^ifc|fi^4LJi^r«t* — *JP. ' ft t itb & 

t ' & jP- -L ^ ^ ^ ng. it & % % %l $k % -k tik n * m # ° 

&£ifc*r — flt^JiS ' fa ffl 1Mb & fa ,f ' ft * m /& 4^ ffl 

* 4b 4L & la ># 4k IT iB £ a a a ^ >f 4L $ - II i* it ft Jt ft % 

SL (A j£ . J- ft & >fc # — ©^jL4L^ia>fft^ — tfal^^W 

a - it Mt *p ^ ' ft t ' *ia.f4LtnjJ^P^4L^-A#A^ft 

it & £P ^ 4c A 0 ffij it ia £ 4l t « *P # H ft it «P ^ 4l /p. 
' a £ B B B ^ % % — & j& ^ % - & ^/ ^ ' it j.. 

^8f^*t*ia^4Lit^*P^/^ft3l.4L# B 9 a ^ y| 4 ffU ' H 

* «. ^ • 

• itb^r*#irifc^-*.A ' ft t itb £ ^ ft # - * - (1 M 

a A - ^ — ^ ^ o ' >£*/&_t^/£-;fcia,#' jt i hSe. 

*ia4f4Lji^rtSti"-jfcjp. » fttitb>%f-ft^-i4^d » ^ 




9886 twf .ptd 



#81 






9886twf.ptd 



?9I 



i » HtWiSLW (6) 

y ftfc ~tr . tV^ / 

# 2 A a 5. % 2 D ffi] • & it 4£ as ^ # a;§ - & ^ ^ ^ 

41 j£ £ a 9 a % m % a a a *L 14 36. *1 £'J © ?F 

tfr J& £ 2 A ffl ' iT3t^-&4&200 > * t * *l 2 0 0 _h 6 

tfi * -- £ a B a ^ ># 2 0 2 » -i-itt£a a a ^y#202*;t-$-&j^ 

201a a A - ^ ^ B 14201b ° ^ * $fc #'J t ' 
Jt 2 0 2 ^ * fa if & 2 0 0 _L gfc ft - £ # a B a # ( *fr 

) ' ^ t ^'J ffl - f It EJ t g a j)f ^ 8 ^ ^ ^ # f ^ I a B a 
^ # f >f ' $ f& # it e - «fc # «k $J ^ ig. £1 5t 4| itS £ a B a ^ vf 
202 - 

ft #- $ 2B m &r % 2C © ' &m & £ a B a ^ >f 202 4L ft. • 

^^a B a^vf202_L^^-7fe,na^204 > & 3. It PS. >f204^ 
-t3rtS:£-;fc*206 » &tifc&*206,a r ^--i&ifk(A206a> 
- si * 1 206c a A - ^ «P * £ B20 6b ° 

^ i t * t ' **206Ji4L^*P*5tE206b#, 
It^^^^it/^^^ ' -ko % 3 ffl m ^ ° & % 3 SI t ' ^ * 
206i4iig^(a206a#. ffm^^^^ititla^^. . ^,^.206 
_L 4l q& & & 2 0 6 ih *f M fl ^ j& % *6/ «. & • rfij & * 

206Ji4L>f,^p#^,^206b#. fl^^^illlti^^^ 

4 • *+>^^*>fc&206b4L#— &^Hfcffl#^5t&W*»£.. 
^^0.055.0. 5 m. * ' X 4a HP tf) ft -fc f& jfc ® M M #j M 51 
^TJbO. 0 5 5. 0 . 5 tie * • 

& ^ . 1 1 j«i & #. as $ 2c bi ' it # - m f t . m n & 




9886iwf.ptd 



$ 10 1 



i - &wmw (7) 

4b & Hi. >§ 2 0 4 > fln^^.fflt-fb^^PJL>t205 ° t • m ^ 
4l S) m lb 4l & I& Me 2 0 5 # 4k & ifc £ B a a £ 2 0 2 4l £ - (a / 
201aii^^^i^^^(ft^.201b ° ffijj. • ai^^l^ ' 
201bJi4Lifeia^205jL^r- t M *P 2 0 5 a « A — it *fc «P # 
205b • & * ' ifcl&#2054L + M*p^205a4L;9.&#. 
it^^P^205b4L>f.^L • fl37ti I -i->f205^Ltfa1^P^205ai5|-^ 
it -§P £-2 0 5b 4^ 5. £ H- # it i& & -f- 2 0 6 4l id & l& 2 0 6a a 
A^£Pi&&&206bffi3^/fc • ^itb ' 7tPJ.^205-^tF B 1^P^ 
205a^^^^T|,l £5^^ ' flij ifc PJ. >f 205 4i it ^. *P ^205b 

4l '5. ^ o . l s. l m * • 

ft #- IS % 2D ffi] • a & |9L ># 20 5 ^ - ^ $. it *t - ^ 
-^^t^^-^208 > u & £ & *P & 20 2 *L % ~- & i&2Qla & W & 
->&te/».4£202a/202b • M. £- m & & M 2 0 S & 
*P ^20 5b fir %i M. *l $> b b b % ' jfc m & - IS # & ^&203 • £ 
t ' iSL ^ & / >2L 2 0 2 a / 2 0 2 b a A & # # ^ 2 0 3 4l ffl 4l 
£ Jb ^ >f #. it # 4l - it it £ 2 0 2 c • & & it m <H t ' & 
/ ^2 0 2a/ 2 0 2b 4l J£ -f >£ £ f?-J *» ^ ^> ^MxlO 14 5.1x1 0 15 
ions/cm 2 » If # ft ^2 0 3 $s -f- & & #»J *o ^> ^1 x 1 0 12 5. 
lxlO 14 ions/cm 2 > J. ^ ^ ^ ^ ^ # H ^4203 4: % ^ # ^ ^ 

o. i 5.1 « * 4t r>i • 

& • » it, PJL ># 2 0 5 # Bfr 4L ^ • # ffc ^ ^ /£ M « Mt 

^ - W * - Sfc 4£/ s& & # ¥ ' w 4* j& -- to a £ b b b ^ $ 




9886twf .ptd 



i * & (8) 

^ 9t m. % ' & u i& & & # m 4l >r >£ i a i. « ^ it #m 

t ^ 4 * ft 7t # t ' £■ ** #o IK, *o T • ; I 

i 

%4km£-%4Vmffin; » * ^ J& ^ # - ^ ^ ^ 

«fc fcl 4l ^ It # #j jR. it >7r L a *J i6 * * B • 

If # m % 4 A g| & % 4 B g| > if&^-^^SOO > £ 4* *b 
^^300^^- — % — ^ ^30la a ^. - # (& 3 0 l b • & 
*4 ' £.&,&300_L^/fc — & pa >f 3 0 2 ' j£J-45tfcpa,§3023L 
_L^rf5:S-^^-306 • ^tilb7t?-306*#-i^^{I306a^ 
- t * i 306c « il - >f>-Sp#;fclA306b • -fc * It $fc -fcl t • & 

* 

^■306Ji4i^^^^S30 6b^*^L*t^-^^^ffl # m & 
J& ° * t ' >f; £P $- & H 3 0 6 b ^ — i$ #l U ffc 4l X JSL iH & 
&-fr:5fr0.OO5.£0.O5«t# ' J-^a^^j^-Rii^^BI^-^Fal^ 
M ffi ^J ^ ^ ^0. 005 5.0. 05 % * • 

icffl^-fb^7tFiL^305 - £ t » #T*#;ft4LfflfMb4L;fcpa,# 
3 0 5 #. & ft £ & ;& 3 0 0 4i $ - & i£3 0 1 a j£ ^ ^ * ^- H 

301b • J.fltJt-fr3P^.El*301bJL4L^ia i f305*^r-tW 
*P^305aaA-j£*ft*p^305b • t • * Pa Jt 3 0 5 ^ t W 
3P ^ 3 0 5 a ^ & % A ^ it £p $~ 3 0 5 b ^ # ^ ° & & 1t W 
t ' * a f 305 ^ t f B 1 ^ ^305a ^ # ^ ^ ^ ^ ^o. 1 11 
Wl * ' & pa 305 4l i£ #. ^P ^305b -Sl & fr\ ^ ft jfcO. 01 
iO.l^l • A # - ^ » & Pa >f 305 4l t W £P ^305a & 

& it^^P ^ 3 0 5 b >f- 5. £ * 4fc it i& & ^306 4l i& & & 3 0 6 a 
a A >f, £p q$. & g 3 0 6 b flq ^ /& • 




9886twf.ptd 



* 12 1 



i " &Wi%W (9) 

tf #■ # 4 C m • a & IB. >§ 3 0 5 - . ^ * ifc it ft - *P / 

/ j& 3 1 0 a / 3 1 0 b ' J£iJSjB££:jfcfc|&£3054L3£jfc*p4 
305bmait^.*46l00t^^ 1 -^#4*«.^312 ° ^ ^ * 3& 

i 

*f t ' a* £&/ 4£310a/310b ^ i§£ -f- & £ -kv ^ ^ £Mxl0 13 
5. 1 x 1 0 16 i on s / cm 2 • & & & 3L & 312 *L & * iJL £. M -to* ft ft 
1 x 1 0 12 M. 1 xl 0 15 ions/cm 2 > J. flf /fc ^ & # m >2L ^ 3 1 2 




i#.<h^0.01i0.1«l* 
& ** ' tf ^ as £4 D B 



& ia £ 3 0 5 & Br it ' & 



& 3 o o ^ 4*. & ^ & — w « m. % 3 1 4 > # ^ iv] ia m. % 3 1 4 _t % 

* - « & 3 1 6 ' • 4ft # - MOS 4- 5^ It to # ° 



^ # ^ ^ a ^ a a ^ 3| ^ 

# ' & ^ m 4a isj — it ft 



B 

aa 



& # m # # ^ /& 

t t a ^. ^1 is] ^ t ^ 



/^^-^a^^,7t#^, & tt/attw a #1 # # is. ^ ' gj itb 

<s a ffi 4b M m. ' "TnJ-^^aiSiL^ffi^it^-?-^^^^ 



^ ^ J-U 11 « Jl t ^ I 4L P.^ o ffij J. rf? ^ /t # 4L *£/ i& 

& a 4a J5] — ^ a. ^ j$ ^ /& ' S itb 

•r 7t ft a # #t ik 4l f: j& # <i± - # #j ' ^ % *n ^ & *s 

a ffl ^ f ± ^ ^ ^ t * n ^ t tt ' asfij^^j^^* 

^ ' it iS 7>t PJL ^ ^ ^ ^ a £ , a ^ ^ ,j ^ ^ % ^ % £ , ^ 



^^tti./9f it'- ^ % W ^ % f fx\ fa ft 






9886twf .ptd 



* 13 I 



®WiSLW (10) 



1 . d? ifr & tyj ^_ >£■ ^ ^ to # ^ & 



2 . * ^ ^ # as 4l 3- >£■ #. m m m — it & * a 7t # ^ 
s& / ^ a £i # -t. m. ' a *t ^ & & ^ & 4& m it 



>^ •+ % Ml F»1 ^| 



3 . & fcw^#vk- s rxjL*\mjt*-±.z-Mjtytik-&&z.M'& 

tztf a & pit n m It m. M 3l & > & % H * it m. 4k t& 

ft a & & & m. m z~ m & ' ^ *h % -j m. # m m t ^- ^ -f- 

# ^ ?* a • 

M * # <W & a & * ^ #J ft & *» jl • $ it ft m a 

m ^ # 8 £ ' te^&Sifc&H* ' ^ jk ^ & # ^ £- ft 



le, III ft ' # »T ^ # 4l it ^ ^ >7*1 # > S itb ^ #■ 4l 1£ 



Art? 



%l ®l m 4l t tt -i- *j is, si m ft * & ^ 




9886twf .ptd 



* 14 S 



% i a m 5. % i d m h t - & i& % a a a % m % n, it 
*t # # 6^ $L it ^ *j © 7F * m ; 

$ 2 A m 5. % 2 D m JktiL!& & & W ~ &ik 1t <H ^ a. £ 

a 9 a & % m % B s a «t4Lfe#^aL^^j^ii >ts. a £'j © * n ; 

% 4 A ffl J. £ 4 D SI &4tL& W — %Lik 1? t& W ^ 4- -ft 

#J *L i& j5SL m £'J S> 7F £ SI • 

[ HI ^4L« ] 

100 -200 -300 : * ^ 
10 2- 202: > B B B & % 

102a/102b - 2 0 2a/202b -310a/310b : 

10 2c - 202c : ii ijt 4f 

10 3 - 2 0 3 -312 : m # # ^ 

104 -112 - 204 - 205 - 302 - 305 : & IB. Jf 

106 - 114 - 208 - 308 : *fc ^ ^- t& 

108 - 3 1 4 : #& ML £ 

1 1 0 - 3 1 6 : ft! 
206 - 306 : & ^. 

2 0 6a - 306a : j& & & 
206b - 306b : Mj S|* u& & £ 
206c - 306c : * & H 
205a - 305a : t f-1 «P ^ 
205b - 305b: it 




I 






9886twf .ptd 



* 16 I 



f 



a 

BB 



4L 



; * IS, 

it *T - «fc f> *fc ' « t I iH ^ I a B a >f » 

5 . ^ «f» ifr #•] |& ffl #1 # #T i£ ^ ffi £ & & & 

t ^ #1 # *fc ft #7 3K. it 3" * • % %% >fc ft / ft t $E -f 

it ^ ^> *M xl 0 14 5.1x1 0 15 ions/cm 2 > J-tt4t##fc«.ftt 

?K. & -fr #Mxl 0 12 5.1x1 0 14 ions/ cm 2 ° 

6 . — p a Q B ^ ?4 i f a a B It -t # i * ^ t i| 

«; 4fc - * ' i£ & _L e, fl£ /& % - £ a s a M ' * 

£ t £ £ B a a ^ >§ _L ^ /& - & ia % ; 

— f ^ i « 1 - ^ -sp & & ; 

J- 



it. ^ft 




















* 




4l it la 




4k 


% iB 


m % 






it II 3S. ^ « 


* 


















S] 




-fb 7t PJL yf * 






t 


m 


— i^; 








t ■ w 


£p 




4L Jf- & #. A ^ 










5. ' ffn t£ 


t 


m 


£P ^ 




4; 




£P ^ # A Hi 


* 




it 





_L t£ 5 



* 4b 



• a £ B a a ^ # m % — n ^ i& & - m ft / >%l ft ' it 

ilSIH^^^ISjtJa^4L«itMt*P^/^ajt4Lt^ ^ a B a ^ >f t 

^ — IS # # ft ° 



7. le, s % 6 ji m it ^ >s ^ a B a ^ ^ m 



a 
aa 





9886twf .ptd 



l is # m m & M ^ & ' *.t«5fc*4L«^*p-** 
# * ^1. & 4i -fe i% a* b m # # • 



J 



8 . 4° f tf U $ 7 3* m i£ ^ 4& >3. £ a S a ^ $ 



a 

BB 



% & 

#^^0.055.0.5^^ ' J- m *t & Hfc B ffc 4L W 2£ % it tf* 
0. 05 £0. 5 t * o 

9 . 4° f If -f- #»J |e, m % 6 JJ| flf ife 48. »' £ b 9 b ^ $ Jft « a a B 

If # IMS. #J f£ i& 3" ' & + *£&l&>t^t£ + « ^ 
^>I1^^*M £5 181^ • J. « & FJL ^ ft it & £P 




a 

B9 



10. *» t tf *'J ft S % 6 /9f i£ ^ jS. £ a a a & 
4l IS. # & #J |l it 3r ' *t«fe#»«.^4L5t5. # 



^> ^ 0 . 1 M- 1 ft # -2L RJJ • 



ii. *» t t# # *4 $& m %s m m & & & ? B a a ^ $ m t a a 9 

4L*L#*fc«.*6«l|li4^r* ' & t /& S£ £ a a B ># * 



6 as /9f lit ^ 4& & # bb $ ^ 



& i& & ±- m & - ft a a a & M : 

it *T - f EJ li ' a m ft a B a ^ M 



nt & - £ a B a 



it *f - ft # «JIS ' « £ * ifc f* # B a a ># 4L 4fc 
12. *» t tfr 4M4 l£ ffl %ti m 3& *L fa £ a a a ^ & 



a 
aa 




it ^ ^> *MxlO H ^lxlO 15 ions/cm 2 • J. !g & # & & & 
^ ^ -7- it £. ^> ^IxlO 12 5.1xl0 M ions/cm 2 - 




9886twf .ptd 



* 18 1 



- > ?t*JM'JI£ffl 

13. - 4- f - It 7G # & # & %L m tf) U IT * ' & 

H - 

d. tin. : 

£. t& Ms. & _L ^ — & ia >f ; 

it -ft - at M m * j-x a iMt t£ & is ># ' * t t& m n 4b 

jt ^e. t£ # — & j£ _l t£ ffl f£ 4b 4l & ia ># * # — t P-1 £P ft u 

&. - it m. w ft ' m t w ^p ^ -si £■ a #. A^i^ii^.-sp^4L>?. 

a i£ m $ lb ^ £ ia >f % - ^ £. $. it - ^ *i ^ # 

S$ ' W ^ 1^ ^ 1 4: | - I M 4 ^ i - ^/ >i ^5 ' Ji JL 

is] b$ ^ & Fa m ^ m $p ft m & ^ m & & t ^ # - 
& # & & ° 

14. t tf * #>j & m % 1 3 ^ m 4l # tt 7t # 4l ^ # 

i^^^fii^-^ ' & t *2& & f. ^ t£ >f> £p & & n. #. * *t 

15. t tfr #•] & K £ 1 4 iJt m i£ ft ft ft 4l *£ # 
# >i ^ 6<j t i| • & t « * -R: f£ ^ S £ % A # ft ft 0 . 
005£.0.05«t* ' 3. %& & -k tik m n W 3E # ^ ^ 0 . 0 0 5 5. 
0 . 0 5 4fc # • 




9886twf.ptd 



I 19 I 



ft*-* #4 la 



4 i 




7L It # 

t£ t B!J 3p ^ £. & -ft 

P ^ ^ & ft 



16. *» t ft * *>] |g, ffl % l 3 Jl m i£ 
»a.«60*li4^r* ' * t f£ & ia ^ ^ 
*h #M 5. 5 «t ft ft ' J. I £ ^ Hi- ># 3- n it ML 

17. -kv t ft * #'J la ffi 9 1 3 ill m id£. ^ 4- ^ ft it # ^_ *2 # 
m tf) % it ^ j& ' ^ t II #1 # 3£ «. 43* 



^ #. ft Ifc 0 . 1 



i m. # 



18. *i t ff 4* *'J |£ ffl $ 1 3 m m idL ft 7t # 4l *2 # 



-f- 2ft & #• tf* 

Ifr 1 x 1 O 13 3. 1 xl 0 16 ions/ cm 2 > J.^fe##i5.fit4:t-f^ 
A # ^> ^lxl 0 12 5.1x1 0 15 ions /cm 2 - 




9886iwf.ptd 



* 20 I 



98867W 





9886TW 



n 




108 




1C 




V V V 



f 



114 







102a J 102c ( 102b 
103 103 




112 



108 



100 




1D 




206a 206b 206c 

V V V 

205a 205b 



206 




+ 



201a 201b 



201c 




205 




2CftI 



VVVVVVVVV-V 



I V 



208 





202a j 202c ( 202b 
203 203 




200 




205 
202 




2D 




/ 



9886TW 



206c 206b 



206a 





3 




301a 301b 301a 
I 1 1 1 




302 




4A 




306a 306b 306c 

V V V 



306 



305a 305b 





4B 




* 1/20 I 9 2/20 I 




% 10/20 I 

II 




% 11/20 I 




g 12/20 I 
if 




* 13/20 S 




$ 15/20 I 




£ 16/20 1 





11/20 S 





13/20 I 

SIM 





* 14/20 I 





% 16/20 I 




* 17/20 I 




* 17/20 




£ 19/20 I 




* 18/20 1 
IE 




% 19/20 I 





(4. 5#l) * tfr * SMt *.#^H##fr ft ift >*■ 

e 



